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摘要(译)

本发明提供一种手动测量装置(112)和一种分析测量系统(110)，其可以用
于测量眼睛(114)的眼睛流体中的至少一种分析物。该手持式测量装置
(112)包括一个测量系统(120)和一个定位系统(122)。该测量系统可以测
量至少一种分析物的至少一种属性和/或在眼睛流体中的至少一个眼睛传
感器(116)中至少一个依赖于分析物的属性改变，且这可以用于推断眼睛
流体中的分析物浓度。定位系统(122)设置用于测量空间位置，其中该空
间位置包括在眼睛(114)中的至少一个测量方位和手持式测量装置(112)之
间的距离，还包括至少另外一个位置坐标。所述定位系统(122)包括下述
系统中的至少一个：照相机系统，尤其是单眼或双眼照相机系统，其具
有至少一个照相机(410；910)；图像识别系统；三角测量系统；传播时
间测量系统，尤其是1维、2维或3维传播时间测量，尤其采用至少一个激
光和/或至少一个相位混合检测器(PMD)；用于至少一个信号的1维、2维
或3维强度测量系统；2维或3维磁阻测量系统。
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